ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ
Αίτηση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης 200kV  ΤΕΜ (Jeol 2100 HR) 
Ημερομηνία Αίτησης: ______________________ 

Ονοματεπώνυμο μέλους ΔΕΠ/ΕΕΔΙΠ: ______________________Σχολή. _______________ Γραφείο # _______ email: ___________ αριθμός τηλεφώνου: ___________ 
Αριθμός λογαριασμού: ________________________________ Υπογραφή Μέλους ΔΕΠ για το δεδομένο λογαριασμό  __________________ 

Υπογραφή Επιστημονικού υπευθύνου ή αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου*: ___________________________ 

Αναγκαιότητα πρόσβασης: 

 ______ Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ΤΕΜ
______ Προετοιμασία Δοκιμίων μέσω εκλέπτυνσης με βομβαρδισμό από ιόντα αργού (Gatan PIPS Ion Beam Thinning unit) 
Περιγραφή ζητούμενου έργου: (εκτεταμένη περιγραφή ): 

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασίας: ___________________ 

΄Ώρες






 Κόστος ανά ώρα @ 

ΕΕΕΠ 1 (Δρ Μαρία Περράκη) __________________________________________________ 

ΕΕΕΠ 2 (Δρ Πέτρος Τσακιρίδης)__________________________________________________ 

ΕΕΕΠ 3  (Δρ Αντώνης Πέππας) __________________________________________________ 

Αναλώσιμα __________________________________________________ 
